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System dostawy wigzki sktada sie z mechanicznych mieszek, kiére dostarczajg czystg i suchg atmosfere. Wigzka
po opuszczeniu tgcznika wyjsciowego rezonatora zostaje przekazana obrabianemu materiatowi. Laserowa wigzka
musi by¢ chroniona, gdy jest przekazywana z jednego lustra do drugiego. Znieksztatcenie wigzki moze wystgpi¢ w
wyniku obecnosci pytkéw znajdujgcych sie w powietrzu lub oparow w rurze dostarczajgcej wigzke. Mozna tego
unikngC€ przez czyszczenie rury uzywajgc regulatorow z serii 605 czy 603 dostarczajgcych wilgotnosé czy gaz
wolny od pytkéw. W zaleznos$ci od producenta i modelu gazu, wigzka gazu czystego moze by¢ dostarczona przez
sprezarke bezolejowg lub system membranowy.

Typowe wymagania czystej wigzki gazu

Wiazka gazu Stopien Czystos¢ Cisnienie Przeptyw
Azot 45 99.995% 20 - 80 PSIG 100 - 1200 CFH
Powietrze Czysty/Suchy Punkt rosy <40°F 20 - 100 PSIG 100 - 1200 CFH

Korzystanie z "domowego powietrza" moze spowodowaé zanieczyszczenie dostawy wigzki od kiedy obecnosc
oleju, wody i brudu moze by¢ odnaleziona. Laser ma swdj wlasny system dostawy powietrza. To jest bardzo
wazne w przypadku, gdy system powietrza nie jest w stanie sprosta¢ zapotrzebowania laseru i innych proceséw
w tym samym czasie. Zastosowanie filtréow i putapek moze by¢ czasochtonne i drogie, aby utrzymac czystosé
powietrza sprezarki. Regulator 5239 jest dobrym wyborem, aby dostarcza¢ azot jako ekonomiczng alternatywe.

Producenci laseréw wprowadzajg technologie membranowg, aby nie dostarczata suchego i czystego powietrza dla
zastosowan procesowych. Membrany posiadajg kilka zalet, takie jak modularny model pozwalajgcy na przysztg
rozbudowe, niski koszt serwisu oraz niski koszt zuzycia energii. Membrany zbudowane sg z polimeru w formie
widkien kanalikowych. Gazy przechodzg przez materialty membranowe pozwalajgc na selektywng separacje.
W przypadku systemu czystej wigzki sprezarka dostarcza powietrze do membrany w kitérej suche powietrze
przenika i wilgo¢ jest oprozniana. Efektywny przeplywjest bezposrednio powigzany z cisnieniem w membranie,
typem widkna, gruboscig witdkna oraz rozpuszczalnos¢ gazu. System membranowy moze by¢ zaprojektowany tak,
aby sprosta¢ wymogom czystosci, zdolnosci przeptywu oraz produkcji gazu dla zastosowan gazéw pomocnych.
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